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Sposo6b pobudzania cyklu odszraniania,
zwlaszcza instalacji chtodniczych oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest spos6b pobudzania cyklu odszraniania, zwtaszcza instalacj‘i chtodniczych oraz
urzadzenie do stosowania tego sposobu.

Znane dotychczas sposoby cyklicznego odszraniania urzadzeri chtodniczych oparte s3 na stosowaniu
grzatek wmontowanych miedzy lamelami parownika oraz odpowiednio dobranego programu odszraniania
zakodowanego w przekazniku programowym sterujacym zaworami odcinajacymi przeptyw czynnika chtodzgce-
go, praca sprezarki, pracq wentylatora oraz grzatek odmrazajacych.

Cykl odszraniania przebiega samoczynnie dzigki zastosowaniu zegara sterujacego lub dodatkowego
przekaznika programowego w sposéb periodyczny z okresem dobranym. dla najtrudniejszych warunkéw pracy
agregatu. Okres ten jest niezmienny i nie zalezy od warunkéw panujacych w komorze chtodniczej. Pod wptywem
wilgoci zawartej w atmosferze komory wszelkiego typu parowniki ielementy instalacji chtodniczej ulegajq
oszronieniu. Warstwa szronu utrudnia wymiane ciepta oraz ruch powietrza powodujac obniZenie wydajnosci
agregatu, dlatego tez istnieje koniecznos¢ okresowego odszraniania parownik 6w.

Jak juz wspomniano znane sposoby odszraniania charakteryzuje staty cykl odszraniania, uprzednio
zaprogramowany niezalezny od warunkdw panujacych w komorze chtodniczej. Jest to bardzo niedogodne,
poniewaz ilos¢ wilgoci (szybko$¢ oszraniania sie instalacji) jest zmienna iszczegéinie wysoka w pierwszym
okresie schtadzania produktéw na przyktad owocéw w poréwnaniu z okresem przechowywania wychtodzonych
juz owocéw. Dlatego tez w okresie przechowalniczym czesto$é wiaczania sie uktadu odszraniania jest
kilkakrotnie wyzsza od potrzeb. Odszranianie bowiem nastepuje w scisle ustalonych okresach czasu obliczonych
dla warunkéw najniekorzystniejszych tj. w pierwszym okresie sktadowania.

W okresie nastepnym (najdtuzszym) przechowywania schiodzonych juz owocéw okresy odszraniania
winny by¢ wielokrotnie dtuzsze. Odszranianie nastepuje w oparciu o sztywne okresy czasu a nie w zaleznosci od
zmieniajacych si¢ potrzeb. Powoduje to niepotrzebne zuizycie energii elektrycznej, szybsze zuzywanie sie
agregatu chtodniczego iwentylatoréw (czeste rozruchy) oraz powoduje obnizenie wartosci przechowywanych
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produktéw pod wptywem czestych wahani temperatury tym wiekszych, ze wiaczenie si¢ grzatek odmrazajacych
w momenéie gdy nie ma potrzeby ich uruchomienia powoduje dostarczenie do komory znacznych ilosci ciepta.

Aby dostosowac istniejace uktady odszraniania do pracy zgodnie z aktualnymi potrzebami nalezatoby
stosowaé¢ dodatkowe urzadzenia pozwalajace na regulacje diugosci okreséw wtaczania uktadu odmrazajacego
w oparciu o pomiar ilosci wilgoci oraz temperatury w komorze chtodniczej i dokonywania recznej zmiany
dtugosci tego okresu w oparciu o obliczenia teoretyczne. Tym samym znane rozwiagzanie nie moze stanowic
automatycznego uktadu odszraniania, pracujacego w zaleznosci od warunkéw wilgotnosciowo-temperaturowych
panujacach w komorze chtodniczej.

Celem wynalazku jest usunigcie tych niedogodnosci czyli uniknigcie rozbieznosci migdzy momentami
wiaczania sie uktadu odszraniania i rzeczywistymi potrzebami.

Aby osiggnaé¢ ten cel wytyczono sobie zadanie opracowania samoczynnego regulowania momentow
uruchamiania uktadu odszraniania w zaleznosci od potrzeb tj. od ilosci szronu (bgdZ lodu) gromadzacego sie na
elementach instalagji chtodniczej.

Zgodnie z wytyczonym zadaniem samoczynng regulacjeé cyklu odszraniania w zaleznosci od grubosci
warstwy szronu (lub lodu) uzyskuje sie wedtug wynalazku poprzez skierowanie uporzadkowanego strumienia
éwiatta na fotoelement przekaznika zmierzchowego (uktad elektroniczny), przy czym na drodze strumienia
$wiatta znajduje sie czesc instalacji chtodniczej w odlegtosci réwnej dopuszczalnej grubosci warstwy szronu.

Automatyczne regulowanie okresu odszraniania uzyskuje sie dzieki skonstruowanlu wedtug wynalazku
fotoelektrycznego czujnika grubosci oszronienia, kt6ry dokonuje ciggtego pomiaru stopnia oszronienia parowni-
ka i posiada regulowany prog dziatania ustawiony w zaleznosci od dopuszczalnej grubosci warstwy szronu dla
danego parownika. Narastajacy szron gromadzi sie na instalacji chtodniczej i w miare narastania grubosci warstwy -
szronu zaczyna przystania¢ strumiern swiatta az do momentu, kiedy zastoni swiatto catkowicie. W tym
momencie uktad elektroniczny przekaznika zmierzchowego powoduje zwarcie stykéw kontaktronu co powoduje
wiaczenie urzadzen odmrazajacych np. grzatki. ’

Rozwiagzanie wedtug wynalazku pozwala na zwiekszenie wydajnosci urzadzeri chtodniczych, dzieki
wykorzystaniu instalacji chtodniczej w sposéb najbardziej racjonalny. Istotnym réwniez efektem jest mozliwosé
powszechnego stosowania parownikéw o zmniejszonym rozstawie lamel, co prowadzi do zmniejszenia ilosci bad2
gabarytow tych parownikéw przy niezmiennej wydajnosci instalacji chtodnicze;j.

Rozwiazanie wedtug wynalazku jest wyjasnione na podstawie przyk tadu jego wykonania.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunkach na ktdérych fig. 1 przedstawia zasade dziatania
urzgdzenia do pobudzania cyklu odszraniania, fig. 2 — schemat elektryczny urzadzenia a fig. 3 przekréj pionowy
urzadzenia.

Jak uwidoczniono na fig. 1 sposdb pobudzania cyklu odszraniania polega na wysytaniu uporzadkowanego
strumienia $wiatta 1 poprzez otwér 2 znajdujacy sie w obudowie Zaréwki 3 iskierowanie go w okreslonej
odlegtosci od rurki wiodacej czynnik chtodniczy 4 do otworu 5 znajdujacego si¢ w obudowie elementu
$wiattoczutego 6, dzieki czemu strumien Swiatta pada na element swiattoczuty 7.

W przypadku braku warstwy szronu lub lodu 8 na rurze wiodacej czynnik chtodniczy 4 strumieri $wietiny 1
bez przeszkdd przedostaje sie przez otwory 2 i 5 i rejestrowany jest na elemencie $wiattoczutym 7.

Rurka 4 umieszczona jest w ten sposdb, ze nie ogranicza strumienia. $wiatta 1 dopiero warstwa szronu 8,
gromadzaca sie na scianach rurki 4 zaczyna przystania¢ strumieri swiatta 1 iw miare zwigkszania grubosci
warstwy szronu 8 zastoni swiatto catkowicie.

Ze wzgledu na mozliwosé regulacji potozenia zrodta swiatta i fotoelementu 7 wzgledem rurk| 4 mozna
dobraé¢ moment zastoniecia strumienia $wiatta 1 dla dowolnej grubosci warstwy szronu 8.

Jak uwidoczniono na fig.2 w przypadku gdy strumieri $wiatta 1 pada na element $wiattoczuty 7
potaczony elektrycznie z uktadem elektronicznym 9, styki przekaznika wykonawczego 10 znajduje sie w stanie
rozwartym, tym samym obwdd elektryczny 11 wiazacy uktad elektroniczny 9 izesp6t automatycznego
sterowania odmrazaniem 12 jest otwarty.

Gdy narastajgca na rurce warstwa szronu przystoni swiatto, a wiec fotoelement 7 nie bedzie oswietlony
woéwczas uktad elektroniczny 9 spowoduje zwarcie stykéw przekaznika 10 i uruchomienie zespotu automatycz-
nego sterowania odmrazaniem 12.

Urzadzenie sktada si¢ z korpusu 13 wykonanego z materiatu o niskim wspdétczynniku przewodnosci
cieplnej np. ztek'stqlitu, winiduru, polichlorku winylu, do ktérego z jednej strony umocowana jest w spos6b
ruchomy . obudowa Zaréwki 3 poprzez suwak 14 posiadajagcy mozliwo$é przesuwania si¢ pionowo wzgledem
korpusu 13 za posrednictwem $ruby regulacyjnej 15 osadzonej w wsporniku $ruby 16 przymocowanego na state
do korpusu 13. Z drugiej natomiast strony korpusu 13 umocowana jest obudowa elementu $wiattoczutego 6
w sposéb identyczny jak obudowa zaréwki 3.
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Korpus 13 przymocowany jest na state do rurki wiodacej czynnik chtodniczy 4. Regulowanie potoZenia
obudowy zaréwki 3 oraz obudowy elementu $wiattoczutego 6 wzgledem korpusu 13 powoduje zmiane
odlegtosci strumienia $wiatta 1 od rurki wiodacej czynnik chtodniczy 4, dzigki czemu istnieje mozliwo$¢
swobodnego wyboru grubosci warstwy szronu decydujacej o koniecznosci rozpoczecia cyklu odszraniania.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposob pobudzania cyklu odszraniania, zwtaszcza instalacji chtodniczych, znamienny tym, Ze stosuje sie
strumier $wietlny (1) wysytany poprzez otwér (2) w dowolnej odlegtosci od elementu instalacji chtodniczej,
najkorzystniej od rurki wiodacej czynnik chtodniczy (4) ktéry to strumieri swietlny przez otwér (5), pada na
element $wiattoczuty (7), przebiegajac obok elementu oszranianego przy czym gdy warstwa szronu lub lodu (8)
zastoni droge strumienia $wietlnego (1) zwiera si¢ za posrednictwem uktadu elektronicznego (9) styki
przekaznika wykonawczego (10) w celu uruchomienia zespotu automatycznego sterowania odmrazaniem (12).

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze sktada sie z korpusu (13),
wykonanego najkorzystniej z materiatu o niskim wsp6tczynniku przewodnosci cieplnej do ktérego z jednej
strony umocowana jest obudowa zaréwki (3) a z drugiej obudowa elementu $wiattoczutego (6) poprzez suwaki
(14) zaopatrzone w s$ruby regulujace (15) osadzone we wspornikach (16) przymocowanych na state do korpusu
(13), dzieki czemu istnieje mozliwo$¢ swobodnego regulowania odlegtosci strumienia $wietinego (1) od
oszraniajacego sie elementu instalacji chtodniczej.
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